See the notice on TED website

688748-2026 - Sutaz

Svajéiarsko — Laboratérne, optické a presné pristroje a vybavenie (s vynimkou skiel) — Un
équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de
MicroNanoTechnologie

OJ S 193/2026 06/10/2026

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii — Standardny rezim
Tovary

1. Kupujuci

1.1. Kupujuci
Uradny nazov: EPFL-Scientific Equipment
E-mail: jerome.butty@epfl.ch
Typ kupujuceho podla pravnych predpisov: Verejnopravna institucia
Cinnost verejného obstaravatela: Vzdelavanie

2. Postup

21. Postup
Nazov: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de
MicroNanoTechnologie
Opis: L’EPFL a l'intention d’acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive de
métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des
photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi
est une installation de salles blanches dédiée a la micro/nano fabrication, centrale pour I
ensemble des facultés de 'EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs
par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano
fabrication, et plus particulierement a la gravure de couches de Chrome déposées sur des
masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera
accordée non seulement a la qualité des gravures, mais également & comment les
contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé
pour la flexibilité d’'usage prévue pour cet équipement. La facilité d’utilisation de I'équipement,
sa simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais
néanmoins robuste capacité de contrble de procédés de gravure dans un environnement type
R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le
support disponible (technique, procédés) seront évalués.
Identifikator postupu: 16fee67d-11ee-4550-bd8f-a43ef8582e0d
Druh postupu: Verejna sutaz
Postup je zrychleny: nie

2.1.1. Ugel
Druh zmluvy: Tovary
Hlavna klasifikacia (cpv): 38000000 Laboratérne, optické a presné pristroje a vybavenie (s
vynimkou skiel)

2.1.2. Miesto plnenia
Mesto: Lausanne
PSC: 1015
NizZ8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Vaud (CHO11)
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Krajina: Svajgiarsko

2.1.4. Vseobecné informacie
Doplnujuce informacie: Autres exigences - Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés
publics pour des prestations en Suisse uniquement a des adjudicataires qui garantissent le
respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et I'égalité
de salaire entre hommes et femmes. - Les entreprises intéressées doivent s’inscrire sur le
serveur www.simap.ch et télécharger elles-mémes le cahier des charges et ses annexes, a la
méme adresse. - L'acquisition se fera sous réserve de I'avancement du projet et de la
disponibilité des crédits. - Afin de garantir I'actualité de l'information et I'égalité de traitement
entre les soumissionnaires, seuls les documents remis aprés la date de publication de I'appel
d'offres sur le serveur www.simap.ch seront pris en considération dans I'évaluation des offres.
Pravny zaklad:
Smernica 2014/24/EU

2.1.6. Dovody na vyluéenie
Zdroje doévodov na vyluc€enie: Sutazny podklad

5. Cast’

5.1. Cast: LOT-0000
Nazov: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de
MicroNanoTechnologie
Opis: L’EPFL a l'intention d’acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive de
métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des
photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi
est une installation de salles blanches dédiée a la micro/nano fabrication, centrale pour I
ensemble des facultés de 'EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs
par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano
fabrication, et plus particulierement a la gravure de couches de Chrome déposées sur des
masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera
accordée non seulement a la qualité des gravures, mais également a comment les
contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé
pour la flexibilité d’'usage prévue pour cet équipement. La facilité d’utilisation de I'équipement,
sa simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais
néanmoins robuste capacité de contréle de procédés de gravure dans un environnement type
R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le
support disponible (technique, procédés) seront évalués.

5.1.1. Ugel
Druh zmluvy: Tovary
Hlavna klasifikacia (cpv): 38000000 Laboratérne, optické a presné pristroje a vybavenie (s
vynimkou skiel)
Moznosti:
Popis moznosti: Voir cahier des charges.

5.1.2. Miesto plnenia
Mesto: Lausanne
PSC: 1015
NizSia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Vaud (CHO011)
Krajina: Svajgiarsko
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5.1.3. Predpokladané trvanie
Iné trvanie: Neznamy

5.1.4. Obnovenie
Maximalny pocet obnoveni: 0

5.1.6. VSeobecné informacie
Vyhradena ucast’
Ugast nie je vyhradena.
Je povinné uviest mena a odbornu kvalifikaciu zamestnancov uréenych na plnenie zmluvy:
Zatial nie je znama
Projekt verejného obstaravania nie je financovany z prostriedkov EU
Na toto verejné obstaravanie sa vztahuje Dohoda o vladnom obstaravani (GPA): ano

5.1.9. Kiritéria vyberu
Zdroje vyberovych kritérii: Sutazny podklad

5.1.10. Kiritéria na vyhodnotenie ponuk
Kritérium:
Typ: Kvalita
Opis: Criteres d’adjudication
Opis metddy, ktora sa ma pouzit, ked vahu nemozno vyjadrit pomocou kritérii: Les critéres d’
adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11. Sut'azné podklady
Obmedzeny pristup k sutaznym podkladom
Informacie o sutaznych podkladoch su dostupné na: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc komunikaény kanal:
Nazov: Simap.ch

5.1.12. Podmienky verejného obstaravania
Podmienky predkladania:
Elektronické predkladanie: Povolena
Adresa na predkladanie: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Jazyky, v ktorych mozno predloZit ponuky alebo Ziadosti o u¢ast’: angli¢tina
Elektronicky katalog: Nie je povolena
Varianty: Povolena
Uchadzaci mozu predlozit’ viac ako jednu ponuku: Nie je povolena
Lehota na prijimanie ponuk: 12/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00) stredoeurdpsky cas,
zapadoeurépsky letny ¢as
Doba, pocas ktorej musi ponuka zostat' platna: 160 Dni
Podmienky zmluvy:
PInenie zmluvy sa musi vykonat’ v ramci programov chranenych pracovisk: Pouzitie zatial nie
je zname
Podmienky tykajuce sa plnenia zmluvy: Plus d’informations dans la publication officielle sur
simap.ch
Elektronicka fakturacia: Povinna
Bude sa vyuzivat elektronické objednavanie: nie
Bude sa vyuzivat elektronicka platba: ano
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Mechanizmus financovania: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Ziadna ramcovéa dohoda
Informacie o dynamickom nakupnom systéme:
Ziadny dynamicky nakupny systém

5.1.16. Dalsie informacie, mediacia a preskiimanie
Organizacia pre preskumanie: Tribunal administratif fédéral
Informacie o lehotach na preskimanie: Voies de droit Conformément a I'art. 56, al. 1, de la loi
fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut étre attaquée, dans un délai
de 20 jours a compter de sa notification, auprés du Tribunal administratif fédéral, case postale,
9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante
ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les piéces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément a I'art. 56,
al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives a
la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Organizacia poskytujuca dopliujuce informacie o postupe verejného obstaravania: EPFL-
Scientific Equipment

8. Organizacie

8.1. ORG-0001
Uradny nazov: EPFL-Scientific Equipment
Registracné Cislo: 592b5d3c-c54e-4d61-a5eb-3ad0bb962925
Postova adresa: EPFL AVP-CP ECO Bl A2 447 (Batiment BI) Station 7
Mesto: Lausanne
PSC: 1015
Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): Vaud (CHO11)
Krajina: Svajgiarsko
E-mail: jerome.butty@epfl.ch
Telefon: +41216931111
Roly tejto organizacie:
Kupuijuci
Organizacia poskytujuca dopliujuce informacie o postupe verejného obstaravania

8.1. ORG-0002
Uradny nazov: Tribunal administratif fédéral
Registracné Cislo: BVGER
Postova adresa: Postfach
Mesto: St. Gallen
PSC: 9023
Niz8ia uzemna jednotka krajiny (NUTS): St. Gallen (CHO55)
Krajina: Svajgiarsko
E-mail: info@bvger.admin.ch
Telefon: +41584652626
Internetova adresa: https://www.bvger.ch
Roly tejto organizacie:
Organizacia pre preskumanie
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8.1. ORG-0003
Uradny nazov: Simap.ch
Registracné ¢islo: CH001
Postova adresa: Holzikofenweg 36
Mesto: Bern
PSC: 3003
NizSia Uzemna jednotka krajiny (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Krajina: Svajgiarsko
E-mail: support@simap.ch
Telefén: +41584646388
Internetova adresa: https://www.simap.ch
Roly tejto organizacie:
TED eSender

Informacie o oznameni

Identifikator/verzia oznamenia: c2992473-dbe1-4f6b-b658-8054d08e4e61 - 01

Typ formulara: Sutaz

Typ oznamenia: Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania alebo oznamenie o koncesii
— Standardny rezim

Podtyp oznamenia: 16

Datum odoslania oznamenia: 03/10/2026 02:25:50 (UTC+02:00) vychodoeurdpsky ¢as,
stredoeurdpsky letny ¢as

Jazyky, v ktorych je toto oznamenie oficialne k dispozicii: francuzstina, nemcina

Cislo uverejnenia ozndmenia: 688748-2026

Cislo vydania série S Gradného vestnika: 193/2026

Datum uverejnenia: 06/10/2026
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